DIN I1SO 10110-7:2018-05 (D)

Optik und Photonik - Erstellung von Zeichnungen fiir optische Elemente und
Systeme - Teil 7: Oberflaichenunvollkommenheiten (ISO 10110-7:2017)

Inhalt Seite
A= 10 00 1 T Lo Y0 o ) o 3
Nationaler Anhang NA (informativ) Literaturhinweise ... 4
0] 00 o 5
EINIEITUNG o AR AR R AR R R AR R SRR AR AR RS 6
1 ANWendungsbereiCh..... i ——————————————_—— 7
2 JAVEO) o 4T U e e R ) 7
3 3= o 7
4 ZeichNUNGSANGAD I ....ciuieicriseiasssssmssssnss s e R AR RS E AR AR AR AR SRR R RR SRR AR AR SRR R AR SRR AR R R RS 9
4.1 7o) 14 =) 10 T, 9
4.2 Abmessungs-Spezifikationsmethode fiir optische Elemente und Baugruppen ........cocuesesesesens 9
4.2.1 Maximal zuldssige Oberflichenunvollkommenheiten........c——— 9
4.2.2 Angabe der Oberflichenunvollkommenbheit fiir die Abmessungs-Spezifikationsmethode....... 12
4.2.3 Unvollkommenheiten mit einer niedrigeren Stufenzahl in der
Abmessungs-Spezifikationsmethode.........c———————— 12
4.2.4 Hiufungen von Oberflichenunvollkommenheiten in der
Abmessungs-Spezifikationsmethode.........c s ————————————— 13
4.2.5 Priifverfahren fiir die Abmessungs-Spezifikationsmethode..........ccoconnnnnnnnnnnnsinn. 13
4.3 Sichtbarkeits-Spezifikationsmethode fiir optische Elemente und Baugruppen.........cuumens 14
4.3.1 Maximal zuldssige Oberflaichenunvollkommenheiten. ... ———————— 14
4.3.2 Unvollkommenheiten der Sichtbarkeitsspezifikation mit einer niedrigeren Stufenzahl.......... 16
4.3.3 Haufungen der Sichtbarkeitsunvollkommenheiten ........———— 17
4.3.4 Priifverfahren fiir die SichtbarKeit.......cc s ———————————————— 17
4.4 L0 s ) ol N 0 ez 1 o L, 17
LIiteratUrNINWEISE ..t A AR RS AR SRR R AR AR AR SRR RRRRR R R 19



		2026-06-25T02:33:11+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




